Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zaméwienia

,Zakup, dostawa i instalacja stotowego skaningowego mikroskopu elektronowego

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup, dostawa i instalacja w siedzibie Centrum
Zaawansowanych Materiatéw i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
stotowego skaningowego mikroskopu elektronowego

A. Nazwa urzadzenia.

Stotowy skaningowy mikroskop elektronowy

B. Gtéwne zastosowania urzadzenia.

Urzadzenie pozwala na obrazowanie z powiekszeniem regulowanym do co najmniej 100 000x
(przy wielkoSci zdjecia 127 x 95 mm). Urzadzenie cechuje sie kompaktowa budowa i moze by¢
umieszczone na stole/biurku roboczym. Urzadzenie powinno w szczegdélnosci pozwalaé na
obrazowanie wysokie jakoSci mikro- i nanostruktur dielektrycznych wykonanych przy uzyciu
polimeryzacji dwufotonowej - zaréwno z napylona warstwa metaliczna, jak i probek
nienapylanych (w razie watpliwosci - konieczny kontakt ze Zleceniodawcg)

C. Przedmiot zamoéwienia wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie
powinno by¢ wyposazone urzadzenie. Czesci sktadowe urzadzenia:

L.
2.

Mikroskop musi charakteryzowac sie nabiurkowa budowa.
Masa mikroskopu nie moze przekraczac 75 kg.

Urzadzenie musi zawiera¢ wszystkie niezbedne potgczenia i elementy gwarantujace jego
peina funkcjonalno$é (w szczegdlnosci: jednostke gtéwna mikroskopu z wbudowanym
lub oddzielnym komputerem sterujacym, uchwyt na probki, pompe prézniowa wraz z
niezbednymi przewodami prézniowymi, monitor, klawiature, mysz komputerowa,
przewody zasilajace i potgczeniowe).

Mikroskop musi by¢ wyposazony w co najmniej dwa detektory: detektor elektronéw
wstecznie rozproszonych BSE oraz detektor elektronéw wtérnych SE

Mikroskop powinien by¢ dostarczony wraz z prébka kalibracyjna

Mikroskop powinien by¢ dostarczony wraz z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem sterujacym kompleksowo praca urzadzenia, umozliwiajace w
szczegblnosci zapis i obrobke zdje¢ mikroskopowych

Przesuwy preparatu XiY powinny by¢ catkowicie zmotoryzowane i sterowane z gtéwnego
interfejsu graficznego uzytkownika mikroskopu.




D. Funkcjonalnos¢ dodatkowa, za ktéra bedzie mozna uzyska¢ maksymalnie 10 punktéw przy
ocenie ofert (10 pkt jesli oferta posiada dodatkowg funkcjonalno$é, 0 pkt jesli oferta nie
posiada dodatkowej funkcjonalnos$ci)

L.

Mikroskop moze by¢ dodatkowo wyposazony w peini funkcjonalng kamere nawigacyjna
zintegrowana ze sterownikami przesuwu preparatu. Przesuwy te powinny by¢
zintegrowane z obrazem z kamery nawigacyjnej, aby w trybie elektronowym byta
mozliwos¢ automatycznego przesuniecia preparatu w miejsce wskazane na obrazie
optycznym.

E. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zaré6wno samego urzadzenia, jak i elementéw
wyposazenie dodatkowego), jakie powinno spetnia¢ zamawiane urzadzenie.

o

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Urzadzenie powinno by¢ produktem nowym, nieuzywanymna wystawie, do pokazéw lub prac
dla klientéw poza fabryka producenta, jak rowniez nieuzywanym do pokazéw dla klienta lub
szkolen w fabryce producenta

Masa mikroskopu nie moze przekraczac 75 kg.

Wielkos¢ prébki - mozliwos¢é umieszczenia w komorze probki o rozmiarze co najmniej 80mm
Srednicy i 40mm wysokosci

Napiecie przyspieszajace - mozliwos¢ wyboru napiecia z zakresu co najmniej 5-20kV
Sterowanie potozeniem probki - regulacja stolika w kierunku X-Y w zakresie co najmniej 35
mm w kazdej osi.

Powiekszenie - zakres co najmniej do 100 000x z dodatkowym powiekszeniem cyfrowym co
najmniej 4x (powiekszenie na zdjeciu 127 x 95 mm)

System sterowania mikroskopem powinien zawiera¢ funkcje automatycznego ustawiania
ostrosci, jasnosci oraz kontrastu.

System sterowania mikroskopem powinien zawiera¢ funkcje korekcji astygmatyzmu.
Préznia - mozliwos¢ pracy przy niskiej i wysokiej prézni, gwarantowana przez zestaw pomp
prézniowych dajacych gotowos¢ do pracy w czasie ponizej 3 minut

Mikroskop powinien by¢ wyposazony w kolorowy monitor LCD o rozmiarze min. 24",
stanowiacy interfejs sterowania mikroskopem

Zapis zdje¢ - mozliwo$¢ zapisu obrazéw w typowych rozszerzeniach graficznych: jpg, tiff, bmp z
rozdzielczo$cia co najmniej 2560 x 1920 px na dysku o pojemnosci co najmniej 500 GB
Mikroskop musi posiadac zabezpieczenia przed spadkami napiecia i prézni

Mikroskop powinien by¢ zasilany napieciem 230V

Uktad emisiji elektronéw powinien by¢ objety oddzielng, co najmniej 36 miesieczna gwarancja
obejmujaca bezptatna dostawe, a w razie koniecznosci bezptatny montaz elementow
eksploatacyjnych uktadu emisji elektronéw.

Urzadzenie powinno by¢ objete peina minimum 12 miesieczna gwarancja na pozostate czesci i
robocizne.

F. Mozliwo$ci rozbudowy urzadzenia

L.

2.

Mikroskop powinien posiada¢ mozliwos¢ instalacji detektora EDS do analiz skiadu
chemicznego na powierzchni prébek

Mikroskop powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o stolik do obracania i pochylania prébek
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G. Kryteria odbioru urzadzenia.

Po dostarczeniu i zmontowaniu urzadzenia konieczne bedzie zobrazowanie prébek dostarczonych
przez Zamawiajacego. Beda to tréjwymiarowe mikro i nanostruktury dielektryczne wytworzone przy
uzyciu polimeryzacji dwufotonowej, przy czym w zaleznosci od parametréw wydruku rozmiar
najmniejszego detalu moze sie waha¢ w zakresie od 150 do 200nm. Urzadzenie powinno pozwala¢ na
zadowalajace* obrazowanie oraz zwymiarowanie tréjwymiarowych nanostruktur.

* ,zadowalajgce obrazowanie” oznacza uzyskanie obrazéw o jakosci nie gorszej niz uzyskanych przez
Zamawiajgcego w trakcie wstepnych testéw pokazowych egzemplarzy stotowych skaningowych
mikroskopow elektronowych ,Thermo Fisher Phenom XL" oraz ,Hitachi TM-4000 Plus II"

H. Doktadne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatéw i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
budynek technologiczny, parter, lab 1.30e

- w pomieszczeniu panuje temperatura 22°C (+ 4K), fluktuacje nie wieksze niz + 1K w ciggu doby
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 60%

- podtoze w pomieszczeniu jest stabilne i chronione przed wibracjami

- w pomieszczeniu dostepna opcja o§wietlenia fotolitograficznego (dtugosé fali > 500nm)

- w pomieszczeniu dostepna jest instalacja elektryczna 230V 50HZ, max 16 A, wszystkie gniazda s3
uziemione

- w pomieszczeniu jest dostep do sieci Internet

- powierzchnia dostepna dla urzadzenia oraz konsoli operatora wynosi 1,5 m? (1,5 x 1 m)

I. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:

- pelne szkolenie z zakresu uzytkowania urzadzenia dla co najmniej 8 0séb (w tym szkolenie z zakresu
biezacej konserwacji urzadzenia oraz szkolenie dotyczace uzytkowania dedykowanego
oprogramowania);

- szkolenie powinno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.




